
Prof. Eun Soo Park 
Department of Materials Science and Engineering/Seoul National University 

2009 Spring                                                                  04. 08. 2009 
 

Microstructural Characterization of Materials  
 

             고유번호                    이름                 
 

1. OM 관찰을 위한 일반적인 시편 준비방법을 순서따라 간략히 설명하여라. 

 
 
 
 
 

2. 전자 현미경에서 초점심도 (depth of focus)와 물체심도 (depth of field)의 관계를 그

림과 수식을 통하여 설명하여라. 

 
 
 
 
 
 

3. 전자기 렌즈에서 최적 aperture angle (αopt)을 찾아야 하는 이유를 상세히 기술하여라.  

 
 
 
 
 
 

4. 전자기 렌즈에 의한 분해능 한계에 대하여 기술하여라. 

 

 
 
 
 
 
 
 
수업 제안사항 혹은 상담희망 여부: 
 


